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 ج 

 

 

 تِ ًام خذا

 آشٌاٖٗ تا سازهاى هلٖ استاًذارد اٗراى

 ٔلٛة ا٤شاٖ، كٙؼت٣ ٚ تحم٥مبت اػتب٘ذاسد ٔؤػؼ١ ٔمشسات ٚ لٛا٥٘ٗ اكلاح لبٖ٘ٛ 3ٔبد٠  ٤ه ثٙذ ٔٛخت ثٝ ا٤شاٖ ػبصٔبٖ ٣ّٔ اػتب٘ذاسد

  .داسد ػٟذٜ ثٝ سا اػتب٘ذاسدٞب٢ ٣ّٔ )سػ٣ٕ( ا٤شاٖ ٘ـش ٚ تذ٤ٚٗ تؼ٥٥ٗ، وٝ ٚظ٥ف١ اػت وـٛس سػ٣ٕ ٔشخغ تٟٙب 1371 ٔبٜ ثٟٕٗ

٘ظشاٖ ٔشاوض ٚ ٔؤػؼبت ػ٣ّٕ، كبحت ،ٞب٢ ف٣ٙ ٔشوت اص وبسؿٙبػبٖ ػبصٔبٖ ٞب٢ ٔختّف دس و٥ٕؼ٥ٖٛتذ٤ٚٗ اػتب٘ذاسد دس حٛصٜ

ؿٛد ٚ وٛؿـ٣ ٍٕٞبْ ثب ٔلبِح ٣ّٔ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ؿشا٤ظ ت٥ِٛذ٢، فٙبٚس٢ ٚ تدبس٢ ٔشتجظ ا٘دبْ ٣ٔ پظٚٞـ٣، ت٥ِٛذ٢ ٚ التلبد٢ آٌبٜ ٚ

وٙٙذٌبٖ، ٔشاوض وٙٙذٌبٖ، كبدسوٙٙذٌبٖ ٚ ٚاسدكبحجبٖ حك ٚ ٘فغ، ؿبُٔ ت٥ِٛذوٙٙذٌبٖ، ٔلشف ١اػت وٝ اص ٔـبسوت آٌبٞب٘ٝ ٚ ٔٙلفب٘

٤ٛ٘غ اػتب٘ذاسدٞب٢ ٣ّٔ ا٤شاٖ ثشا٢ ٘ظشخٛا٣ٞ ثٝ  ؿٛد. پ٥ؾِت٣ حبكُ ٣ٔدٚٞب٢ دِٚت٣ ٚ غ٥شػ٣ّٕ ٚ تخلل٣، ٟ٘بدٞب، ػبصٔبٖ

٣ّٔ ٔشتجظ ثب آٖ سؿتٝ  ١ؿٛد ٚ پغ اص دس٤بفت ٘ظشٞب ٚ پ٥ـٟٙبدٞب دس و٥ٕت ٞب٢ ٔشثٛط اسػبَ ٣ٔ ٘فغ ٚ اػضب٢ و٥ٕؼ٥ٖٛٔشاخغ ر٢

 ؿٛد.ػٙٛاٖ اػتب٘ذاسد ٣ّٔ )سػ٣ٕ( ا٤شاٖ چبح ٚ ٔٙتـش ٣ٔ ثٝ ،عشح ٚ دس كٛست تل٤ٛت

وٙٙذ دسو٥ٕتٝ  ٥٘ض ثب سػب٤ت ضٛاثظ تؼ٥٥ٗ ؿذٜ ت٥ٟٝ ٣ٔ كلاحر٢ٔٙذ ٚ  ٞب٢ ػلالٝ وٝ ٔؤػؼبت ٚ ػبصٔبٖ ٤ٛ٘غ اػتب٘ذاسدٞب٣٤ پ٥ؾ

ؿٛد. ثذ٤ٗ تشت٥ت، اػتب٘ذاسدٞب٣٤ ٣ّٔ تّم٣ ٣ٔ چبح ٚ ٔٙتـش ٣ٔ ٣ّٔ ا٤شاٖ ػٙٛاٖ اػتب٘ذاسد ثشسػ٣ ٚ دسكٛست تل٤ٛت، ثٝ ،٣ّٔ عشح

ا٤شاٖ اػتب٘ذاسد  دس ػبصٔبٖ ٣ّٔ٣ّٔ اػتب٘ذاسد ٔشثٛط وٝ  ١تذ٤ٚٗ ٚ دس و٥ٕت 5 س٠اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ا٤شاٖ ؿٕب شسات ٔمؿٛد وٝ ثش اػبع 

 ثٝ تل٤ٛت سػ٥ذٜ ثبؿذ. ؿٛد تـى٥ُ ٣ٔ

(ISO) ا٣ِّّٕ اػتب٘ذاسد ا٤شاٖ اص اػضب٢ اك٣ّ ػبصٔبٖ ث٥ٗد ػبصٔبٖ ٣ّٔ اػتب٘ذاس
ٚ  2(IEC) ا٣ِّّٕ اِىتشٚتى٥ٙه و٥ٕؼ٥ٖٛ ث٥ٗ ،1

(OIML) ؿٙبػ٣ لب٣٘ٛ٘ ا٣ِّّٕ ا٘ذاصٜ بصٔبٖ ث٥ٗػ
(CAC) و٥ٕؼ٥ٖٛ وذوغ غزا٣٤ 4ػٙٛاٖ تٟٙب ساثظ اػت ٚ ثٝ 3

دس وـٛس فؼب٥ِت  5

ٞب٢ ػ٣ّٕ،  ٞب٢ خبف وـٛس، اص آخش٤ٗ پ٥ـشفت وٙذ. دس تذ٤ٚٗ اػتب٘ذاسدٞب٢ ٣ّٔ ا٤شاٖ ضٕٗ تـٛخٝ ثٝ ؿشا٤ظ و٣ّ ٚ ٥٘بصٔٙذ٢ ٣ٔ

 ؿٛد. ٥ٌش٢ ٣ٔ ا٣ِّّٕ ثٟشٜ اػتب٘ذاسدٞب٢ ث٥ٗف٣ٙ ٚ كٙؼت٣ خٟبٖ ٚ 

وٙٙذٌبٖ، حفظ ػلأت ٚ ا٣ٕٙ٤  ث٣ٙ٥ ؿذٜ دس لبٖ٘ٛ، ثشا٢ حٕب٤ت اص ٔلشف تٛا٘ذ ثب سػب٤ت ٔٛاص٤ٗ پ٥ؾ ػبصٔبٖ ٣ّٔ اػتب٘ذاسد ا٤شاٖ ٣ٔ

ب٘ذاسدٞب٢ ٣ّٔ ا٤شاٖ ٔح٥غ٣ ٚ التلبد٢، اخشا٢ ثؼض٣ اص اػت فشد٢ ٚ ػ٣ٕٔٛ، حلَٛ اع٥ٕٙبٖ اص و٥ف٥ت ٔحلٛلات ٚ ٔلاحظبت ص٤ؼت

ٔٙظٛس  تٛا٘ذ ثٝ. ػبصٔبٖ ٣ٔوٙذسا ثشا٢ ٔحلٛلات ت٥ِٛذ٢ داخُ وـٛس ٚ/٤ب اللاْ ٚاسدات٣، ثب تل٤ٛت ؿٛسا٢ ػب٣ِ اػتب٘ذاسد، اخجبس٢ 

٢ . ٕٞچ٥ٙٗ ثشاوٙذثٙذ٢ آٖ سا اخجبس٢  ا٣ِّّٕ ثشا٢ ٔحلٛلات وـٛس، اخشا٢ اػتب٘ذاسد وبلاٞب٢ كبدسات٣ ٚ دسخٝ ث٥ٗ حفظ ثبصاسٞب٢

ٌٛا٣ٞ  ٔـبٚسٜ، آٔٛصؽ، ثبصسػ٣، ٥ٕٔض٢ ٚ كذٚس ١ٞب ٚ ٔؤػؼبت فؼبَ دس ص٥ٔٙ وٙٙذٌبٖ اص خذٔبت ػبصٔبٖ ثٝ اػتفبدٜ ثخـ٥ذٖاع٥ٕٙبٖ 

 ػبصٔبٖ ٣ّٔٚػب٤ُ ػٙدؾ،  (ب٥ِجشاػ٥ٖٛ)وٞب ٚ ٔشاوض ٚاػٙد٣  ٔح٥غ٣، آصٔب٤ـٍبٜ ٔذ٤ش٤ت و٥ف٥ت ٚ ٔذ٤ش٤ت ص٤ؼت ٞب٢ػ٥ؼتٓ

وٙذ ٚ دس كٛست احشاص ؿشا٤ظ لاصْ،  ب ٚ ٔؤػؼبت سا ثش اػبع ضٛاثظ ٘ظبْ تأ٥٤ذ كلاح٥ت ا٤شاٖ اسص٤بث٣ ٣ٔٞ ٌٛ٘ٝ ػبصٔبٖ اػتب٘ذاسد ا٤ٗ

ا٣ِّّٕ ٤ىبٞب، ٚاػٙد٣ ٚػب٤ُ ػٙدؾ،  وٙذ. تش٤ٚح دػتٍبٜ ث٥ٗ ٞب ٘ظبست ٣ٔٞب اػغب ٚ ثش ػّٕىشد آٌٖٛا٥ٞٙب١ٔ تأ٥٤ذ كلاح٥ت ثٝ آٖ

 .اػت ػبصٔبٖبسثشد٢ ثشا٢ استمب٢ ػغح اػتب٘ذاسدٞب٢ ٣ّٔ ا٤شاٖ اص د٤ٍش ٚظب٤ف ا٤ٗ تؼ٥٥ٗ ػ٥بس فّضات ٌشا٘جٟب ٚ ا٘دبْ تحم٥مبت و

 

  

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 د 

 

 

 کو٘سَ٘ى فٌٖ تذٍٗي استاًذارد

 «هرتثط اصطلاحات، ًاًَف٘لن ٍ لاِٗ، ًاًَپَشش: ًا11ًَقسوت  -ٍاشُ ًاهِ -ًاًَ  فٌاٍرٕ »

 

 سوت ٍ/ٗا هحل اشتغال: رئ٘س:

 لشثب٣٘، ٔحٕذ

 )دوتش٢ ٟٔٙذػ٣ ٔٛاد(

 دا٘ـٍبٜ كٙؼت٣ ؿش٤ف -ت ػ٣ّٕئػضٛ ٥ٞ

  

  دت٘ر:

 ػبسا، احٕذ٢

 (ٔٛاددوتش٢ ٟٔٙذػ٣ )

 وبسؿٙبع و٥ٕتٝ اػتب٘ذاسد ػتبد ٘ب٘ٛ

  

  )اػب٣ٔ ثٝ تشت٥ت حشٚف اِفجب( اعضا:

 پٛس، اِٟٝ اػلا٣ٔ

 )وبسؿٙبػ٣ اسؿذ ص٤ؼت ؿٙبػ٣(

 

 وبسؿٙبع و٥ٕتٝ اػتب٘ذاسد ػتبد ٘ب٘ٛ

 آلب ثضسي، ح٥ٕذسضب

 )دوتش٢ ؿ٣ٕ٥(

 

 پظٚٞـٍبٜ كٙؼت ٘فت -ت ػ٣ّٕػضٛ ٥ٞئ

 سً٘ػّْٛ ٚ فٙبٚس٢ پظٚٞـٍبٜ  -ت ػ٣ّٕئػضٛ ٥ٞ سٔضب٘ضادٜ، ثٟشاْ

  (پ٥ّٕش)دوتش٢ 

  

 ػٟشاث٣ خٟش٣ٔ، اثٛرس

 )دوتش٢ فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ(

 ٞب٢ پ٥ـشفتٝؿشوت ساكذ تٛػؼٝ فٙبٚس٢  -ٔذ٤ش ػبُٔ

  

 ظش٤ف، ٔحٕٛد 

 ؿٙبػ٣(صثبٖ وبسؿٙبػ٣ اسؿذ)

 

 صسد٢، ػ٥ٕشاٌُ

 )وبسؿٙبػ٣ اسؿذ ٟٔٙذػ٣ ٔٛاد(

 

 ٕ٘ب٤ٙذٜ فشٍٞٙؼتبٖ صثبٖ ٚ ادة فبسػ٣

 

 

 وبسؿٙبع و٥ٕتٝ اػتب٘ذاسد ػتبد ٘ب٘ٛ
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 ٜ 

 

 ٍٗراستار:
 

 ٟٔٛؽ، ػ٥ف٣

 (اسؿذ ٔذ٤ش٤ت دِٚت٣ ٣وبسؿٙبػ)

 ا٤شاٖ ثبص٘ـؼتٝ ػبصٔبٖ ٣ّٔ اػتب٘ذاسد  -وبسؿٙبع اػتب٘ذاسد
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 هٌذرجات فْرست

 صفحِ عٌَاى

 ٚ ٌفتبس ؾ٥پ

 ص ٔمذٔٝ

 1 ٚ دأٙٝ وبسثشد ٞذف 1

 1 ٔشاخغ اِضا٣ٔ 2

 1 اكغلاحبت ٚ تؼبس٤ف 3

 1 ٚ غـبٞب  ٔؼتمُٞب٢ ف٥ّٓ ٞب، ٞب، ف٥ّٓٞب، لا٤ٝوٙٙذٜ پٛؿؾاكغلاحبت اك٣ّ تٛك٥ف  3-1

ٞب، ٚ ٘ب٘ٛف٥ّٓٞب، ٞب، ٘ب٘ٛلا٤ٝٔم٥بع )٘ب٘ٛپٛؿؾ٘ب٘ٛثب ضخبٔت  وٙٙذٜ اخضاءتٛك٥ف اكغلاحبت 3-2

 ٔشتجظ( اكغلاحبت
3 

ٔؼتمُاخضاء   3-2-1  3 

 4 ثؼتشٜاخضاء ثش  3-2-2

 5 ػغح٣ ٘ب٘ٛٔم٥بع  ٤بداخ٣ّ  ٞب٢ثب ػبختبس اخضاءتٛك٥ف وٙٙذٜ  اكغلاحبت 3-3

 7 ٘بٔٝوتبة

 8 ٣٤اِفجب ٕ٘ب٤ٝ
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 گفتار  پ٘ش

٤ٛ٘غ آٖ  پ٥ؾوٝ « ٔشتجظ اكغلاحبت، ٘ب٘ٛف٥ّٓ ٚ لا٤ٝ، ٘ب٘ٛپٛؿؾ٘ب٘ٛ :11لؼٕت  -٘بٔٝٚاطٜ -٘ب٘ٛ  فٙبٚس٢»اػتب٘ذاسد 

ػٙٛاٖ اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ا٤شاٖ ثٝ سٚؽ  ا٢ ثٝ ٔٙغمٝ ا٣ِّّٕ/ ٞب٢ ٔشثٛط ثش ٔجٙب٢ پز٤شؽ اػتب٘ذاسدٞب٢ ث٥ٗدس و٥ٕؼ٥ٖٛ

اخلاػ٥ٝ و٥ٕت١  ٞفتبد ٚ د٥ٔٚٗت٥ٟٝ ٚ تذ٤ٚٗ ؿذٜ، دس  5ؿٕبس٠  ٣ّٔ ا٤شاٖ، اػتب٘ذاسد 7اؿبسٜ ؿذٜ دس ٔٛسد اِف، ثٙذ 

لبٖ٘ٛ اكلاح لٛا٥٘ٗ ٚ  3تل٤ٛت ؿذ. ا٤ٙه ا٤ٗ اػتب٘ذاسد ثٝ اػتٙبد ثٙذ ٤ه ٔبد٠  13/9/1397 ٔٛسخ ٣ّٔ اػتب٘ذاسد

ػٙٛاٖ اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ا٤شاٖ ٔٙتـش  ، ث1371ٝٚ تحم٥مبت كٙؼت٣ ا٤شاٖ، ٔلٛة ثٟٕٗ ٔبٜ  اػتب٘ذاسدٔمشسات ٔؤػؼٝ 

 ؿٛد. ٣ٔ

ػبختبس ٚ ؿ٠ٛ٥ ٍ٘بسؽ(  -)اػتب٘ذاسدٞب٢ ٣ّٔ ا٤شاٖ 5ع اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ا٤شاٖ ؿٕبس٠ اػتب٘ذاسدٞب٢ ٣ّٔ ا٤شاٖ ثش اػب

ٞب٢ ٣ّٔ ٚ خٟب٣٘ دس ص٥ٔٙٝ كٙب٤غ، ػّْٛ  ؿٛ٘ذ. ثشا٢ حفظ ٍٕٞب٣ٔ ٚ ٕٞب٣ٍٙٞ ثب تحٛلات ٚ پ٥ـشفتتذ٤ٚٗ ٣ٔ

٢ اكلاح ٤ب تى٥ُٕ ِضْٚ تدذ٤ذ٘ظش خٛاٞٙذ ؿذ ٚ ٞش پ٥ـٟٙبد٢ وٝ ثشا كٛستدس ٚخذٔبت، اػتب٘ذاسدٞب٢ ٣ّٔ ا٤شاٖ 

ثٙبثشا٤ٗ، ا٤ٗ اػتب٘ذاسدٞب اسائٝ ؿٛد، دس ٍٞٙبْ تدذ٤ذ٘ظش دس و٥ٕؼ٥ٖٛ ف٣ٙ ٔشثٛط، ٔٛسد تٛخٝ لشاس خٛاٞذ ٌشفت. 

 ثب٤ذ ٕٞٛاسٜ اص آخش٤ٗ تدذ٤ذ٘ظش اػتب٘ذاسدٞب٢ ٣ّٔ ا٤شاٖ اػتفبدٜ وشد.

ٚ ؿبُٔ ت٥ٟٝ ٚ تذ٤ٚٗ ؿذٜ « دَ ٤ىؼبٖٔؼب»ثٝ سٚؽ ا٣ِّّٕ ص٤ش  ا٤ٗ اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ثش ٔجٙب٢ پز٤شؽ اػتب٘ذاسد ث٥ٗ

 ا٢ ٔضثٛس اػت: ا٣ِّّٕ/ٔٙغمٝ ثبؿذ ٚ ٔؼبدَ ٤ىؼبٖ اػتب٘ذاسد ث٥ٗتشخٕٝ تخلل٣ وبُٔ ٔتٗ آٖ ثٝ صثبٖ فبسػ٣ ٣ٔ
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 ح 

 

 هقذهِ

اػتفبدٜ اص  دٞذ.ا٢ سا اسائٝ ٣ٔاػتفبدٜ ؿذٜ ٚ ػّٕىشدٞب٢ ٤ٚظٜ ،ٞب٢ وبسثشد٢فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ دس ثؼ٥بس٢ اص ص٥ٔٙٝ

ا٢ ثشا٢ حفبظت ػغٛح اص ػب٤ؾ دس حبَ افضا٤ؾ اػت وٝ ٞب٢ لا٤ٝػبختبسٞب٢ ٔٙظٓ دس وبسثشدٞب٣٤ ٔب٘ٙذ پٛؿؾ

فت بوٝ دس آٟ٘ب ٤ه ث ٣1ػغٛح ٘ب٘ٛثبفت حذ چٙذ ٘ب٘ٛٔتش ثبؿذ.لا٤ٝ دس ٞشٞب٢ چٙذٌب٘ٝ ثب ضخبٔت ذ لا٤ٝٙتٛا٣ٔ٘

 تٛا٘ذ تبث٥ش ٣ٕٟٔ ثش خٛاف آٖ خضء داؿتٝ ثبؿذ ٥٘ض دسحبَ تٛػؼٝ ٞؼتٙذ.داس ثش ػغح ٤ه خضء ٣ٔعشح

 ٔغّٛة ،ٔؼ٥ٗ اكغلاحبت و٣ّد٣ اص ٔٙجغ ثشا٢ ٤، چبسچٛة سا٘ب٘ٛفٙبٚس٢ ٞب دسوبسثشد ٌٍٛ٘ٝٞٙبْ ثحث دس ٔٛسد ا٤ٗ

ؿٛد ٚ ٌؼؼتٝ ٥٘ؼت. دس ا٤ٗ ساػتب، ٤ه اػٕبَ ٣ٔ ثؼتشٜعٛس و٣ّ، ٤ه پٛؿؾ ثش س٢ٚ ٝاػت. ث دِخٛاٜ ٚ ٔٛسد

٘جب٤ذ ٤ه ٘ب٘ٛكفحٝ  ثؼتشٜآٖ ثٝ  ٤ىپبسچٝثٝ د٥ُِ استجبط  ٞب٢ ثب ضخبٔت ٘ب٘ٛتٛافك ػ٣ٕٔٛ ٚخٛد داسد وٝ پٛؿؾ

ته  ،داخ٣ّ ٤ب خبسخ٣ ٕٔىٗ اػتؿٛد، ٤ه لا٤ٝ اػٕبَ ٣ٔ ثؼتشٜاػت ٤ب ثش  2ٔدضا ٤ه ف٥ّٓ ٤ب .ذ٘دس٘ظش ٌشفتٝ ؿٛ

 وٙذ. غـبء ف٣ّٕ٥ اػت وٝ دٚ فبص سا اص ٞٓ خذا ٣ٔ .لا٤ٝ ٤ب چٙذ لا٤ٝ ثبؿذ

ٔشتجظ ثب ا٤ٗ ٔٛضٛع  ISOف٣ٙٞب٢ وٙٙذ. و٥ٕتٝاػتفبدٜ ٣ٔ اػتب٘ذاسددس ا٤ٗ اكغلاحبت اسائٝ ؿذٜ كٙب٤غ ٔختّف اص 

 :ا٘ذؿذٜ ص٤ش تب٥٤ذف٣ٙ ٞب٢ ٤ٚظٜ، و٥ٕتٝٚخٛد داسد. ثٝ ٥٘ISOض دس 

ISO/TC 35ً٘ٞبٞب ٚ لان، س 

 ؿذٜ اػت.اسائٝ  ISO 4618 اػتب٘ذاسد ٞب دس حٛصٜ فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ دسٞب ٚ لانػجبسات ٚ تؼبس٤ف سً٘  -ٗادآٍرٕ

ISO/TC 164/SC 3 ،ٖٛٔ(3ػخت٣ )ثشا٢ ٔثبَ ٘ب٘ٛفشٚثش٢ ٞب٢آص 

ISO/TC 172/SC 3ٔٛاد اپت٥ى٣ ٚ اخضاء ، 

ISO/TC 201 ،آ٘ب٥ِض ؿ٥ٕ٥ب٣٤ ػغح 

ISO/TC 202 س٤ضثبس٤ىٝ، آ٘ب٥ِض 

ISO/TC 256ٝ٘5ٞب٤بصٜ ٚ 4ٞبصاٞب، سً٘، سٍ٘ذا 

                                                 
1-Nanotextured 
2- Freestanding 

3- Nano-indentation 

4-Dyestuffs 

5-Extenders 
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ٞب ٚ ٞب، لا٤ٝتٛا٘ٙذ ثب ت٥ٕض دادٖ ث٥ٗ پٛؿؾٔشتجظ ٣ٔ اكغلاحبتٚ ػب٤ش  «ف٥ّٓ»، «لا٤ٝ»، «پٛؿؾ» اكغلاحبت

ٚ آٟ٘ب٣٤ وٝ ػبختبس ٘ب٘ٛ داس٘ذ )ثشا٢ ٔثبَ  ٞب٢ ثب ضخبٔت دس ٔم٥بع ٘ب٘ٛ )٤ؼ٣ٙ ثؼذ خبسخ٣ دس ٔم٥بع ٘ب٘ٛ(ف٥ّٓ

 ثٙذ٢ ؿٛ٘ذ.ٌشٜٚ 1ٞب٢ ٘ب٘ٛاؿ٥ب٣٤ٞب٢ پشاوَٙـ٣ ثب پشاوَٙٝپٛؿؾ، چٙذػبصٜ٘ب٘ٛٞب٢ ػبختبس، پٛؿؾٞب٢ ٘ب٘ٛپٛؿؾ

ؿٛد )وٝ ٘ب٘ٛٔٛاد سا دس پ٥ش٢ٚ ٣ٔ 80004-٣ّٔ1 ؿٕبسٜ  ػّؼّٝ ٔشاتت ثشلشاس ؿذٜ دس اػتب٘ذاسد، ثٙذ٢ٔٙظٛس عجمٝثٝ

 .وٙذ(تٛك٥ف ٣ٔ «٢ٔٛاد ٘ب٘ٛػبختبس»ٚ  «٘ب٘ٛاؿ٥بء»دٚ دػتٝ 

 ؿٛد ٚاختلبف دادٜ ٣ٔ «٘ب٘ٛاؿ٥بء»ثٝ  «٘ب٘ٛف٥ّٓ»ٚ «٘ب٘ٛپٛؿؾ»، «٘ب٘ٛلا٤ٝ»ت اػجبس-

 ؿٛد.اختلبف دادٜ ٣ٔ ٢ثٝ ٔٛاد ٘ب٘ٛػبختبس «ٞبف٥ّٓ»ٚ  «پٛؿؾ»ٚ  «ٞب٢ ٘ب٘ٛػبختبسلا٤ٝ»ت اػجبس-

 .ٔشاخؼٝ ؿٛد 1ؿىُ ثٝ ثشا٢ خضئ٥بت  

 

 

 

 

 

 

 

 «ٞبپٛؿؾ» ،«٘ب٘ٛػبختبس ٢ٞب٤ٝلا» اكغلاحبت ٚ «بء٥اؿ ٘ب٘ٛ» ثٝ «٥ّٓ٘ب٘ٛف» ٚ «٘ب٘ٛپٛؿؾ» ،«بف٥اِ ٘ب٘ٛ» ػجبسات اختلبف -ٕادآٍرٗ

 .وٙذ٣ٔ ٢ش٥ٚپ 80004-1اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ؿٕبسٜ  دس ٘ب٘ٛٔٛاد اكغلاحبت ٔشاتت ػّؼّٝ صا «٢٘ب٘ٛػبختبس ٔٛاد» ثٝ «ٞب٥ّٓف» ٚ

 ًاًَهَاد اصطلاحاتسلسلِ هراتة  -1شکل

ٞب٢ خبف داسد. اص ا٤ٗ سٚ، اػتفبدٜ ثخؾثؼت٣ٍ ثٝ  اػتب٘ذاسدتؼش٤ف ؿذٜ دس ا٤ٗ  اكغلاحبتثؼ٥بس٢ اص اػتفبدٜ اص 

ECD، د٣ٞٚخٛد داسد، ثشا٢ ٔثبَ پٛؿؾ وبس سفتٝثٝد٣ٞ ٞب٢ سػٛةخبك٣ دس ساثغٝ ثب سٚؽ
د٣ٞ )سػٛة 2

                                                 
1-Dispersion coatings with dispered nano-objects 

2- Electrochemical Deposition 

 ٘ب٘ٛ ٔٛاد

 ٔٛاد ٘ب٘ٛػبختبس٢ ٘ب٘ٛ اؿ٥بء

ٞب٢ ٞب، ف٥ّٓٞب٢ ٘ب٘ٛػبختبس٢، پٛؿؾلا٤ٝ

 ثب ػبختبسٞب٢ ٘ب٘ٛٔم٥بع

ٞب ثب ٞب، ٘ب٘ٛف٥ّٓٞب، ٘ب٘ٛپٛؿؾ٘ب٘ٛ لا٤ٝ

 ضخبٔت ٘ب٘ٛٔم٥بع



   1397سال  )چاج اٍل(:80004-11شوارٓ  اٗسٍ -اٗراى هلٖاستاًذارد  

 

 ٢ 

 

PVDاِىتشٚؿ٥ٕ٥ب٣٤(، پٛؿؾ د٣ٞ چشخـ٣، 
CVD فبص ثخبس(، اص د٣ٞ ف٥ض٤ى٣)سػٛة 1

اص د٣ٞ ؿ٥ٕ٥ب٣٤ )سػٛة 2

ADL طَ،-فبص ثخبس، سػٛة د٣ٞ ػُ
LBLد٣ٞ لا٤ٝ ات٣ٕ(، )سػٛة 3

 د٣ٞد٣ٞ لا٤ٝ ثٝ لا٤ٝ( ٚ سػٛة)سػٛة 4

 .5ثلاخت ٛسلإٍ٘

 خضءاغّت ثشا٢ تٛك٥ف ٕٞبٖ  «ف٤ُٛ»ٚ ٤ب  «ٚسق»، «ف٥ّٓ»اػت وٝ اكغلاح )ثؼپبس٢( ٔثبَ د٤ٍش ثخؾ پ٥ّٕش٢ 

 .سٚدوبس ٣ٔثٝ( [9]( «ثٙذ٢ اػتفبدٜ ٣ٔ ؿٛدؿفبف، اص پلاػت٥ه، وٝ دس ثؼتٝ ٚ ٤ه ٚسق ٘بصن، ا٘ؼغبف پز٤ش»)٤ؼ٣ٙ 

 .ثبؿذ تشٔٙبػت ٔدضا ٞب٢ٕٔىٗ اػت ثشا٢ ف٥ّٓ «ٚسق»٤ب  «ف٤ُٛ»دس ا٤ٗ ساثغٝ، اكغلاحبت 

ؿٛد. ، اػتفبدٜ ٣ٔدٞذ٣ٔسا پٛؿؾ  ءثشا٢ اؿبسٜ ثٝ ٤ه ف٤ُٛ وٝ ػغح ٤ه ؿ٣ «ف٥ّٓ»ٞب٢ د٤ٍش، اكغلاح دس حٛصٜ

 .وٙذاػتفبدٜ ٣ٔ «لا٤ٝ»ٚ  «پٛؿؾ»ٚ سً٘، اص اكغلاحبت  اِىتش٤ى٣ ثخؾ آثىبس٢

د٣ٞ ػٙٛاٖ ٔثبَ، ثخؾ سػٛةثٝ .ؿٛدكٛست ٔتشادف اػتفبدٜ ٣ٔاغّت ثٝ «لا٤ٝ»ٚ  «پٛؿؾ»، «ف٥ّٓ»اكغلاحبت 

 ، حت٣ اكغلاح «پٛؿؾ»، «چٙذلا٤ٝ»، «لا٤ٝ»، «ف٥ّٓ»(، 1960)اص ػبَ  «ف٥ّٓ ٘بصن»خلاء اص اكغلاح دس 

كٛست ٔتشادف ٚ ثذٖٚ ٞب٢ ػ٣ّٕ اص ا٤ٗ اكغلاحبت ثٝحت٣ وتبة وٙذ.اػتفبدٜ ٣ٔ «پٛؿؾ ف٥ّٓ ٘بصن»ؿذٜ تشو٥ت

دس  ٢٘ب٘ٛػبختبس ٞؼتٙذ )٤ؼ٣ٙ ػبختبس PVD/CVD ٞب٢تٕبْ پٛؿؾ ب. تمش٤ج[9] وٙٙذتؼبس٤ف خبف اػتفبدٜ ٣ٔ

 .ٔم٥بع ٘ب٘ٛ داس٘ذ(

 :وٙٙذاػتفبدٜ ٣ٔ «لا٤ٝ»ٚ  «پٛؿؾ»، «ف٥ّٓ»ثشخ٣ اص اكغلاحبت تشو٥ج٣ ػٕذتب اص ٚاطٜ 

 ؿٛد(؛اػتفبدٜ ٣ٕ٘ «چٙذف٥ّٓ») «چٙذلا٤ٝ» -

 ؿٛد(؛٣ٕ٘ اػتفبدٜ «دػتٝ پٛؿؾ »٤ب  «دػتٝ ف٥ّٓ») « 6دػتٝ لا٤ٝ» -

 ؿٛد(؛اػتفبدٜ ٣ٕ٘ «٘فٛر٢ ف٥ّٓ»، «٣ف٥ّٓ تجذ٤ّ») «٘فٛر٢پٛؿؾ »ٚ  «٣پٛؿؾ تجذ٤ّ» -

 (؛ؿٛد٣ٕ٘اػتفبدٜ  «٘فٛر٢ ف٥ّٓ »، «٣ف٥ّٓ تجذ٤ّ») «لا٤ٝ»ٚ  «٣لا٤ٝ تجذ٤ّ» -

 (ؿٛد٣ٕاػتفبدٜ ٘ «پٛؿؾ ٔشص٢»ٚ  «ف٥ّٓ ٔشص٢») «لا٤ٝ ٔشص٢» -

ؿٛ٘ذ، ثٙبثشا٤ٗ ف٥ّٓ ثب اػتفبدٜ اص پٛؿؾ ٚ ا٢( اػتفبدٜ ٣ٔكٛست خٛد اسخبػ٣ )٤ب اسخبع دا٤شٜٝتؼبس٤ف ٔٛخٛد اغّت ث

 .ؿٛدثب اػتفبدٜ اص ف٥ّٓ ٚ پٛؿؾ ٚ پٛؿؾ ثب اػتفبدٜ اص لا٤ٝ ٚ ف٥ّٓ تؼش٤ف ٣ٔ لا٤ٝ، لا٤ٝ

 ثبؿذ.  ٥ذٔف «٥ّٓف»ٚ  «پٛؿؾ»اكغلاحبت  ٥ٗث ٥قتـخ ٢ٕٔىٗ اػت ثشا ٤شص ٔـخقخٛاف  

                                                 
1-Physical Vapour Deposition 

2-Chemical Vapour Deposition 
3- Atomic Layer Deposition 
4- Layer-by-Layer Deposition 
5- Langmuir-Blodgett 
6-layer-stack 



   1397سال  )چاج اٍل(:80004-11شوارٓ  اٗسٍ -اٗراى هلٖاستاًذارد  

 

 ن 

 

ػٙٛاٖ ٔثبَ دس ثشاثش خٛسد٣ٌ، ػب٤ؾ( ٤ب تغ٥٥ش خٛاف ػغح )٘ٛس، سً٘، )ثٝ ثؼتش٤ٜه پٛؿؾ ثشا٢ ٔحبفظت اص  -

  .ؿٛدغ٥شٜ( اػٕبَ ٣ٔ تضئ٣ٙ٥ ٚ

 .ؿٛدثشا٢ ٔحذٚد وشدٖ اثؼبد خب٘ج٣ ف٥ّٓ دسحبَ سؿذ دس عَٛ سػٛة اػٕبَ ٣ٔ ثؼتش٤ٜه ف٥ّٓ ثش س٢ٚ ٤ه  -

ف٥ّتش ثب٘ذ ٘ٛس٢، ظشف٥ت رخ٥شٜ ػبص٢ ٔغٙبع٥ؼ٣( تبثؼ٣ اص  1كبف٣ ٘ٛاس اپت٥ى٣ػٙٛاٖ ٔثبَ خٛاف ف٥ّٓ خبف )ثٝ

 ٓ ا٤دبدؿذٜ ٞؼتٙذ.ؿذٜ ٚ ضخبٔت ٚ ػبختبس ف٥ّٔٛاد سػٛة دادٜ

خٛث٣ ٌؼتشؽ ٤بفتٝ اػت، ٌب٣ٞ دس حبَ حبضش ثٝؿذ ٚ روش  ٣ وٝ دس ثبلاٞب٢ ٔختّفٚاطٌبٖ اػتفبدٜ ؿذٜ دس ثخؾ

  .ٔٛسدتٛخٝ لشاس ٌشفتٝ اػت اػتب٘ذاسد ا٤ٗ ٔٛضٛع دس ا٤ٗ. ؿٛداٚلبت ثبػث اختلاف ٚ ٕٞپٛؿب٣٘ ٣ٔ

ا٢ عٛس فضا٤ٙذٜٚ غ٥شٜ ثٝ «٘ب٘ٛلا٤ٝ»، «٘ب٘ٛف٥ّٓ»، «٘ب٘ٛپٛؿؾ»ٔب٘ٙذ  ٣اص صٔبٖ آغبص تٛػؼٝ فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ، اكغلاحبت

  تب وٖٙٛ تؼش٤ف ٘ـذٜ ثٛد٘ذ.٥ٌش٘ذ أب ٔٛسد اػتفبدٜ لشاس ٣ٔ

تذ٤ٚٗ « ٜ ٘بٔٝٚاط-فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ»ٞب٢ ص٤ش تحت ٘بْ ػ٣ٕٔٛ ٔتـىُ اص لؼٕت ISO/TS 80004 ٞب٢اػتب٘ذاسدٔدٕٛػٝ 

 :ؿذٜ اػت

 : اكغلاحبت اك1٣ّلؼٕت ٘بٔٝ، ٚاطٜ -، فٙبٚس٢ ٘ب1395ٛ٘: 80004-1 ؿٕبسٜا٤ضٚ  –اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ا٤شاٖ

 : ٘ب٘ٛاؿ٥بء، 2لؼٕت ٘بٔٝ، ٚاطٜ -، فٙبٚس٢ ٘ب1395ٛ٘: 80004-2ؿٕبسٜ  ا٤ضٚ -اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ا٤شاٖ

 : ٘ب٘ٛاؿ٥بء وشث3٣ٙلؼٕت ٘بٔٝ، ٚاطٜ -، فٙبٚس٢ ٘ب1394ٛ٘: 80004-3ؿٕبسٜ  ا٤ضٚ -اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ا٤شاٖ

 ٤بفتٝ: ٔٛاد ٘ب٘ٛػبختبس4لؼٕت ٘بٔٝ، ٚاطٜ -، فٙبٚس٢ ٘ب1393ٛ٘: 18392-4ؿٕبسٜ ا٤ضٚ -اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ا٤شاٖ

 ص٤ؼت-ٔـتشن ٘ب٘ٛ ٞب٢ٚاطٜ: 5لؼٕت ٘بٔٝ، ٚاطٜ -، فٙبٚس٢ ٘ب1393ٛ٘: 18392-5ؿٕبسٜ ا٤ضٚ -اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ا٤شاٖ

 ؿ٣ء٤بث٣ ٘ب٘ٛٔـخلٝ :6لؼٕت ٘بٔٝ، ٚاطٜ -ب٘ٛفٙبٚس٢ ٘، 1396: 80004-6ؿٕبسٜ  ا٤ضٚ-اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ا٤شاٖ

-: تـخ٥ق ٚ دسٔبٖ دس ٔشالجت7لؼٕت ٘بٔٝ، ٚاطٜ -، فٙبٚس٢ ٘ب1393ٛ٘: 18392-7ؿٕبسٜ ا٤ضٚ  -اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ا٤شاٖ

 ٞب٢ ثٟذاؿت٣

 : فشا٤ٙذٞب٢ ٘ب٘ٛػبخت 8لؼٕت ٘بٔٝ، ٚاطٜ -فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ، 1396: 80004-8ؿٕبسٜ  ا٤ضٚ-اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ا٤شاٖ

                                                 
1-Optical band filter 
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ٞب٢ : ٔحلٛلات ٚ ػبٔب9ٝ٘لؼٕت ٘بٔٝ، ٚاطٜ -فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ ،1396: 80004-9ؿٕبسٜ  ا٤ضٚ-اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ا٤شاٖ

 اِىتشٚتى٥ٙى٣ ٘ب٘ٛپذ٤ذ

 ) ٞٙٛص تذ٤ٚٗ ٘ـذٜ اػت( ٞب٢ فٛت٥٘ٛه ٘ب٘ٛپذ٤ذ: اخضاء ٚ ػبٔب10ٝ٘لؼٕت ، ٘بٔٝٚاطٜ -فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ

 ٥ّٓ٘ب٘ٛپٛؿؾ، ٘ب٘ٛف ٝ،لا٤٘ب٘ٛ :11لؼٕت  -٘بٔٝفٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ، ٚاطٜ، 1397: 80004-11ؿٕبسٜ  ا٤ضٚ-اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ا٤شاٖ

 ٚ اكغلاحبت ٔشتجظ

ٞب٢ وٛا٘ت٣ٔٛ دس : پذ٤ذ12ٜلؼٕت ٘بٔٝ، فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ، ٚاطٜ، 1395: 80004-12ؿٕبسٜ  ا٤ضٚ-اػتب٘ذاسد ٣ّٔ ا٤شاٖ

 فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ

ٌشافٗ ٚ ٔٛاد دٚثؼذ٢ : 13 لؼٕت ٘بٔٝ،٘ب٘ٛ، ٚاطٜ ٢، فٙبٚس1397: 80004-13ؿٕبسٜ  ا٤ضٚ-شا٤ٖا ٣اػتب٘ذاسد ّٔ

 ٔشتجظ
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 هرتثط اصطلاحات، ًاًَف٘لن ٍ لاِٗ، ًاًَپَشش: ًا11ًَقسوت  -ٍاشُ ًاهِ -ًاًَ  فٌاٍرٕ

 ّذف ٍ داهٌٔ کارترد 1

 ٚ ؿذٜثٙذ٢ٚاطٌبٖ عجمٝ چبسچٛة٤ه  دساكغلاحبت ٚ تؼبس٤ف  فٟشػت٣ اصاسائٝ  اػتب٘ذاسدا٤ٗ ٞذف اص تذ٤ٚٗ 

 اػت. فٙبٚس٢ ٘ب٘ٛ حٛصٜٔشتجظ دس  اكغلاحبتٞب ٚ ٞب، ٘ب٘ٛف٥ّٓپٛؿؾٞب، ٘ب٤ٛ٘ٝثشا٢ ٘ب٘ٛلا لبثُ تٛػؼٝ

 هراجع الساهٖ 2

 .اِضا٣ٔ ٚخٛد ٘ذاسددس ا٤ٗ اػتب٘ذاسد ٔشخغ 

 ٍ تعارٗف اصطلاحات 3

 1.سٚدوبس ٣ٔثٝ، اكغلاحبت ٚ تؼبس٤ف ص٤ش دس ا٤ٗ اػتب٘ذاسد  

 ٍ غشاّاهجسا ّإ ّا، ف٘لنّا، ف٘لنّا، لاِٗاصطلاحات اصلٖ تَص٘ف کٌٌذُ پَشش  3-1

3-1-1 

  ف٘لن 

film 

 اػت.ٞٓ ٔتلُ ٝپ٥ٛػتٝ ٚ ث كٛست خب٘ج٣ثٝوٝ  2ٔتلُ ٚ غ٥شٔتلُٔٛاد ٘بصن 

 .ثشا٢ تأو٥ذ ثش ا٤ٗ اػت وٝ ضخبٔت ف٥ّٓ ثؼ٥بس وٛچىتش اص دٚ ثؼذ د٤ٍش اػت «٘بصن»ؿبخلٝ  -1 ٗادآٍرٕ

 ثبؿذ. ٔؼتمُتٛا٘ذ ٤ه ف٥ّٓ ٣ٔ -2 ٗادآٍرٕ

 .ثبؿذتٛا٘ذ خبٔذ ٤ب ٔب٤غ ٤ه ف٥ّٓ ٣ٔ -3ٗادآٍرٕ 

 ثلاخت(.-سٛٔثبَ ف٥ّٓ لإٍِ٘ٔٛى٣ِٛ تـى٥ُ ؿذٜ ثبؿذ )ثشا٢ تهتٛا٘ذ اص ٤ه لا٤ٝ ٤ه ف٥ّٓ ٣ٔ -4ٗادآٍرٕ 

 

3-1-2  

 لاِٗ

layer 

 .لشاس داسدٚ دس داخُ ٤ب ػغح ٤ه فبص چٍبَ  اػتٔبدٜ ٌؼؼتٝ وٝ دس ٤ه ثؼذ ٔحذٚد 

                                                 
لبثـُ    /www.isi.org/obp ٚ  www.electropedia.orgدس ٚثٍبٟٞـب٢   ISO   ٚIECاكغلاحبت ٚ تؼـبس٤ف ثـٝ وـبس سفتـٝ دس اػـتب٘ذاسدٞب٢       - 1

 دػتشع اػت.
2-Unsupported 

http://www.isi.org/obp
http://www.electropedia.org/
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3-1-3 

 چٌذلاِٗ 

multilayer 

 اػت. ٞب٤ب ته لا٤ٝ ٔتٛا٣ِ( 3-1-2) ٞب٢لا٤ٝاص  ا٢ػبٔب٘ٝ

3-1-4 

 فَٗل 

foil 

 اػت. ثب ضخبٔت ٤ىٙٛاخت غ٥شٔتلُ (3-1-1) ف٥ّٓ

3-1-5 

 غشاء 

membrane 

 ٣تٛا٘ذ ثب ٥٘شٚٞب٢ سا٘ـ٣ٔ ػجٛس ،ػبختبس٢ ثب اثؼبد خب٘ج٣ ثؼ٥بس ثضسٌتش اص ضخبٔت آٖ وٝ اص عش٤ك آٖ

 . ؿٛدٔختّف ا٘دبْ 

3-1-6 

 پَشش 

coating 

 اػت. ٞٓ چؼج٥ذٜٝػغح٣ ث (3-1-2) لا٤ٝ

 تٛا٘ذ اص چٙذ لا٤ٝ تـى٥ُ ؿٛد.٤ه پٛؿؾ ٣ٔ -1ٗادآٍرٕ 

 (ٔشاخؼٝ ؿٛد ISO4618:2014اػتب٘ذاسد  244-2ثٙذ ص٤شثٝ ٔتلُ اػت ) ثؼتش٤ٜه پٛؿؾ ٥ٕٞـٝ ثٝ ٤ه  -2ٗادآٍرٕ 

3-1-7 

 ًاًَهق٘اس

nanoscale 

 اػت.  nm100تب  nm1ٌؼتشٜ ا٘ذاصٜ ث٥ٗ 

 ؿٛ٘ذ.ؿٛ٘ذ غبِجبً دس ا٤ٗ ٌؼتشٜ ا٘ذاصٜ ٘ـبٖ دادٜ ٤٣ٔبث٣ ٣ٕ٘ٞب٢ ثضسٌتش، ثشٖٚخٛاك٣ سا وٝ اص ا٘ذاصٜ -ٗادآٍرٕ

 ]ٔشاخؼٝ ؿٛد INSO-ISO 80004-1ؿٕبسٜ  ٣ّٔ اػتب٘ذاسد 1-2ثٙذ ص٤شثٝ  ٔٙجغ:[

3-1-8 

 ٗافتِٕ/ ًاًَساختارًاًَساختار 

nanostructured 
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 ( اػت. 7-1-3)٘ب٘ٛٔم٥بع٘ٛػ٣ ػبختبس داخ٣ّ ٤ب ػغح٣ 

       تٛك٥ٝ(  1395: 80004-٣ّٔ1 ؿٕبسٜ اػتب٘ذاسد  5-2ثٙذص٤ش) چٙب٘چٝ اثؼبد خبسخ٣ ٘ب٘ٛٔم٥بع ثبؿذ، اكغلاح ٘ب٘ٛؿئ٣ -ٗادآٍرٕ

 ؿٛد.٣ٔ

 ]ٔشاخؼٝ ؿٛد 1393: 18392-4 ٣ّٔ ؿٕبسٜاػتب٘ذاسد  10-3ثٙذ ص٤شٔٙجغ: ثٝ [

3-1-9 

 ًاًَصفحِ 

nanoplate 

 تٛخ٣ٟعٛس لبثُ ( ٚ دٚ ثؼذ خبسخ٣ د٤ٍش وٝ ث3ٝ-1-7) ٘ب٘ٛٔم٥بعثب ٤ه ثؼذ خبسخ٣  اػت ٘ب٘ٛؿئ٣ 

 ثضسٌتش٘ذ.

 خبسخ٣ ثضسٌتش ِضٚٔب دس ٔم٥بع ٘ب٘ٛ ٥٘ؼتٙذ.اثؼبد  -1 ٗادآٍرٕ

 .ٔشاخؼٝ و٥ٙذ 1395: 80004-1 ٣ّٔ ؿٕبسٜاػتب٘ذاسد  5-2ثٝ ثٙذ  ثشا٢ تؼش٤ف ٘ب٘ٛؿئ٣ -2 ٗادآٍرٕ

3-1-10 

 (حفرُ)ًاًَ تخلخلًاًَ 

nanopore 

 .ثبؿذٌبص ٤ب ٔب٤غ  ٕٔىٗ اػت( وٝ 7-1-3) بع٥٘ب٘ٛٔم ا٢ ثب دػت وٓ ٤ه ثؼذحفشٜ

 ٔحتٛا ٚ ؿىُ -1 ٕادآٍرٗ

 ػشم ثب ٢احفشٜ) حفشٜب٥ٖٔ( وٕتش ب٤ nm2 حذٚد ػشم ثب ٢احفشٜ) حفشٜىش٥ٚٔ ثب حفشٜ٘ب٘ٛ ٔفْٟٛ. وٙذ ش٥٥تغ تٛا٘ذ٣ٔ حفشٜ

 ISO15901-3 اػتب٘ذاسد ثٝ. داسد ٣ٕٞپٛؿب٘( nm50 اص ـتش٥ث ػشم ثب ٢احفشٜ) حفشٜثضسي ٚ  nm2 ٚ nm50 حذٚد ٥ٗث

 .ؿٛد ٔشاخؼٝ

 (.1ؿٛد )تشاٚا٣٤ٔٛاد اص ٥ٔبٖ آٟ٘ب ٕٔىٗ ٣ٔ ٞٓ پ٥ٛػتٝ ثبؿٙذ، ػجٛسٞب ثٝحفشٜ٘ب٘ٛٞشٌبٜ  -2ٗادآٍرٕ

3-1-11 

 هادُ ًاًَهتخلخل 

nanoporous material 

 ( اػت.3-1-10) حفشٜ٘ب٘ٛٔبدٜ خبٔذ داسا٢ 

 ؿىُ، ثّٛس٢ ٤ب ٔخّٛع٣ اص ٞش دٚ اػت.تٛا٘ذ ث٣خبٔذ ٣ٔ -1 ٗادآٍرٕ

دس آٖ ث٥ـتش حدٓ ٔشاخؼٝ ؿٛد( وٝ  INSO 18392-4: 2014 ٣ّٔ اػتب٘ذاسد 3-4تؼش٤ف ٘ب٘ٛوف خبٔذ )ثٝ ثٙذ  -2 ٗادآٍرٕ

 ( ٕٞپٛؿب٣٘ داسد.ٞب سا دسثشداس٘ذحفشٜا٘ذ ٚ ٔبدٜ ٘ب٘ٛٔتخّخُ )ٕٞچ٥ٙٗ ٔٛاد٢ وٝ وؼش وٛچى٣ اص ٞب اؿغبَ وشدٜسا تخّخُ

 ]ٔشاخؼٝ ؿٛد 1393: 18392-4ؿٕبسٜ  ٣ّٔ اػتب٘ذاسد 3-4ثٙذ ثٝ ٔٙجغ: [

                                                 
1-Permeability 
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ّا، ٍ ّا، ًاًَف٘لنّا، ًاًَلاِٗهق٘اس )ًاًَپَششًاًَ اصطلاحات تَص٘ف کٌٌذُ اجساء تا ضخاهت   3-2

 اصطلاحات هرتثط( 

3-2-1 

 هستقلاجساء  

3-2-1-1 

 ًاًَفَٗل 

nanofoil 

 ٍرقًاًَ 

nanosheet 

 ( وٝ دس اثؼبد خب٘ج٣ ٌؼتشدٜ ؿذٜ اػت.3-1-9) ا٢٘ب٘ٛكفحٝ

 ؿٛ٘ذ.كٛست ٔتشادف دس كٙب٤غ خبف اػتفبدٜ ٣ٔ٘ب٘ٛف٤ُٛ ٚ ٘ب٘ٛثشي ثٝ -1 ٗادآٍرٕ

 ( عَٛ ٚ ػشم ثضسٌتش٢ داس٘ذ.2-1-2-3) ٘ب٘ٛپشن٘ب٘ٛف٤ُٛ ٚ ٘ب٘ٛثشي ٘ؼجت ثٝ ٘ب٘ٛكفحٝ ٤ب  -2 ٗادآٍرٕ

3-2-1-2 

 ًاًَپرک 

nanoflake 

 ( ثب اثؼبد خب٘ج٣ ٔحذٚد ؿذٜ اػت.3-1-9) ا٢٘ب٘ٛكفحٝ

3-2-1-3 

 ًاًَغشاء 

nanomembrane 

 ( اػت.3-1-7)٘ب٘ٛٔم٥بع ثب ضخبٔت ( 3-1-5) ٣غـبئ

 ؿٛد.( دس٘ظش ٌشفتٝ 3٣ٔ-1-11) ٔبدٜ ٘ب٘ٛٔتخّخُٞب٢ ٘ب٘ٛٔم٥بع ثٝ ػٙٛاٖ ٤ه ٤ه ٘ب٘ٛغـبء ثب تخّخُ -1ٗادآٍرٕ 

 

3-2-2 

 تسترُاجساء تر  

3-2-2-1 

 ًاًَلاِٗ 

nanolayer 

 اػت.  (3-1-7) ٘ب٘ٛٔم٥بع( اص ٔٛاد ثب ضخبٔت 2-1-3) ا٢لا٤ٝ
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3-2-2-2 

 ًاًَپَشش 

nanocoating 

 اػت. (3-1-7) ( ثب ضخبٔت ٘ب٘ٛٔم٥بع3-1-6) پٛؿـ٣

3-2-2-3 

 ًاًَف٘لن 

nanofilm 

 ( اػت.3-1-7)٘ب٘ٛٔم٥بع ( ثب ضخبٔت 3-1-1) ف٣ّٕ٥

 ثبؿذ. ؼتمُٔتٛا٘ذ ا٢ اػت وٝ ٤٣ٔه ٘ب٘ٛف٥ّٓ، ٘ب٘ٛلا٤ٝ -1ٗادآٍرٕ 

 تٛا٘ذ اص خبٔذات ٤ب ٔب٤ؼبت تـى٥ُ ؿٛد )ثشا٢ ٔثبَ ف٥ّٓ ٔب٤غ(.٤ه ٘ب٘ٛف٥ّٓ، ٣ٔ -2ٗادآٍرٕ 

 ثلاخت(. -سِٛٔٛى٣ِٛ تـى٥ُ ؿذٜ ثبؿذ )ثشا٢ ٔثبَ ف٥ّٓ لإٍ٘تهتٛا٘ذ اص ٤ه لا٤ٝ ٤ه ٘ب٘ٛف٥ّٓ ٣ٔ -3ٗادآٍرٕ 

3-2-2-4 

 ًاًَچٌذلاِٗ 

nanomultilayer 

 اػت. (3-1-7) ٘ب٘ٛٔم٥بع( ثب ضخبٔت و٣ّ 3-1-3) ٝلا٤چٙذ

 

 اس٘هق ًاًَ ٖسطح اٗ ٖداخل ٕساختارّا تا ءاجسا کٌٌذُ ف٘تَص اصطلاحات 3-3

3-3-1 

 لاِٗ ًاًَساختارٕ

nanostructured layer 

 ( داسد.3-1-7) ٘ب٘ٛٔم٥بعوٝ ػبختبس داخ٣ّ ٤ب ػغح٣ ( 3-1-2) ا٢لا٤ٝ

 

3-3-2 

 رٕپَشش ًاًَساختا 

nanostructured coating 

 ( داسد.3-1-7) ٘ب٘ٛٔم٥بع( وٝ ػبختبس داخ٣ّ ٤ب ػغح٣ 3-1-6) پٛؿـ٣

3-3-3 
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 ٕف٘لن ًاًَساختار 

nanostructured film 

 ( داسد.3-1-7) ٘ب٘ٛٔم٥بع( وٝ ػبختبس داخ٣ّ ٤ب ػغح٣ 3-1-1) ف٣ّٕ٥

3-3-4 

 ف٘لن ًاًَچٌذسازُ 

nanocomposite film 

        ٘ب٘ٛٔم٥بعثب ٤ه ٤ب چٙذ فبص  ،٤بفتٝ فبص٢خذا٤ؾخبٔذ حب٢ٚ ٔخّٛع٣ اص دٚ ٤ب چٙذ ٔبدٜ ( 3-1-1) ف٥ّٓ

 اػت. (7-1-3)

 (a-C:H:Me  ٢ٞبپٛؿؾ ٔثبَ ٢ثشا) ؿٛد٣ٔ ؿبُٔ سا وشدٖ سػٛة اص حبكُ بع٥٘ب٘ٛٔم ٢فبصٞب ثب ٔٛاد -1 ٕادآٍرٗ

 .ؿٛد ٔشاخؼٝ 18392-4 ؿٕبسٜ ٣ّٔ اػتب٘ذاسد 2-4 ثٙذ ثٝ ٘ب٘ٛچٙذػبصٜ ف٤تؼش ٢ثشا -2ٕادآٍرٗ

 

3-3-5 

 پَشش ًاًَچٌذسازُ 

nanocomposite coating 

 ٘ب٘ٛٔم٥بعٔخّٛع٣ اص دٚ ٤ب چٙذ ٔبدٜ خذا٤ؾ ٤بفتٝ فبص٢، ثب ٤ه ٤ب چٙذ فبص  ( خبٔذ حب3٢ٚ-1-6)پٛؿؾ 

 ( اػت.7-1-3)

 (a-C:H:Me  ٢ٞبپٛؿؾ ٔثبَ ٢ثشا) ؿٛد٣ٔ ؿبُٔ سا وشدٖ سػٛة اص حبكُ بع٥٘ب٘ٛٔم ٢فبصٞب ثب ٔٛاد -1 ٕادآٍرٗ

 .ؿٛد ٔشاخؼٝ 18392-4 ؿٕبسٜ ٣ّٔ اػتب٘ذاسد 2-4 ثٙذ ثٝ ٘ب٘ٛچٙذػبصٜ ف٤تؼش ٢ثشا -2ٕادآٍرٗ

 

3-3-6 

 غشاء ًاًَهتخلخل 

nanoporous membrane 

 دٞذ.( وٝ اخبصٜ ػجٛس ٌبص ٤ب ٔب٤غ سا 3٣ٔ-1-10) ٞب٢ ٘ب٣٤ٛ٘تخّخُ ( ثب3-1-5) غـبئ٣
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 الفثاًٖٗواِٗ 

 

 ٍاشُ ٖفارس هعادل رتٌذٗز شوارُ

 coating پٛؿؾ 6-1-3

 film ف٥ّٓ 1-1-3

 foil ف٤ُٛ 4-1-3

 layer لا٤ٝ 2-1-3

 membrane غـبء 5-1-3

 multilayer چٙذلا٤ٝ 3-1-3

 nanocoating ٘ب٘ٛپٛؿؾ 2-2-2-3

 nanocomposite coating پٛؿؾ ٘ب٘ٛچٙذػبصٜ 5-3-3

 nanocomposite film ف٥ّٓ ٘ب٘ٛچٙذػبصٜ 4-3-3

 nanofilm ٘ب٘ٛف٥ّٓ 3-2-2-3

 nanoflake ٘ب٘ٛپشن 2-1-2-3

 nanofoil ٘ب٘ٛف٤ُٛ 1-1-2-3

 nanolayer ٘ب٘ٛلا٤ٝ 1-2-2-3

 nanomembrane ٘ب٘ٛغـبء 3-1-2-3

 nanomultilayer ٘ب٘ٛچٙذلا٤ٝ 4-2-2-3

 nanoplate ٘ب٘ٛكفحٝ 9-1-3

 nanopore ٘ب٘ٛتخّخُ 10-1-3

 nanoporous material ٔبدٜ ٘ب٘ٛٔتخّخُ 11-1-3

 nanoporous membrane غـبء ٘ب٘ٛٔتخّخُ 6-3-3

 nanoscale ٘ب٘ٛٔم٥بع 7-1-3

 nanosheet ٘ب٘ٛثشي 1-1-2-3

 nanostructured /٘ب٘ٛػبختبس٤بفت٢ٝ٘ب٘ٛػبختبس 8-1-3
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 nanostructured coating ٢پٛؿؾ ٘ب٘ٛػبختبس 2-3-3

 nanostructured film ٢ف٥ّٓ ٘ب٘ٛػبختبس 3-3-3

 nanostructured layer ٢لا٤ٝ ٘ب٘ٛػبختبس 1-3-3

 


